
北航微纳中心收费标准及依据 

北京航空航天大学智能微纳公共创新中心是学校规划的一个重要的公共服

务教学和科研平台。微纳中心主要依托最高至百级的超净间环境，提供微纳加工

及测试服务，日常开销包括超净环境的动力、空调、水电等环境维持系统不间断

运行费、微纳科研设备定期校准和维护费、超净服和无尘纸等相关支出。微纳中

心由于需要自行负担运行维护成本，对于校内用户和校外用户进行收费使用，收

费标准是综合考虑了各项支出费用，收费价格参考了清华微纳平台、北大量子微

纳平台、物理所微加工实验室、苏州纳米所微纳平台等多所微纳平台而定。 

具体收费原则如下： 

1) 仪器开放使用类标准，根据设备的运行和管理要求，据实测算服务成本，

并参照其他单位同类别设备标准收取机时费（或材料费）；送样检测服务类标准，

参照其他单位同类别服务标准收取测试费；实验技术服务类标准，依据实际发生

情况收取机时费、测试费的基础上，收取技术服务费。 

2) 校内用户为收费标准的 6 折。 

3) 自筹设备方使用其放入通用平台的设备可以选择 2 种方案。一是收费使

用方案，收费是标准的 3 折；二是免费使用方案，每周免费使用一定天数，其他

时间开放他人。 



设备名称 设备型号 设备类型 加工内容 收费标准 校内费用 培训费 备注

超净间 60（元/时） 36（元/时） 元/人次 代操作费为总价30%

光刻机 Microlab 图形化 曝光，显影 800（元/小时） 480（元/小时） 800

紫外光刻机 MA6-BA6 图形化 曝光，显影 1200（元/小时） 720（元/小时） 1200 半小时为计量单位

激光直写系统 Microwriter ML Baby 图形化 曝光，显影 600（元/小时） 360（元/小时） 600

EBL（电子束曝光） 图形化 曝光，显影 1500（元/时） 900（元/时） 1500 一小时为计量单位

纳米结构高速直写机 NanoFrazor Explore 图形化 曝光，显影 1200（元/时） 720（元/时） 1200

微结构曝光 图形化 曝光，显影 600（元/小时） 360（元/小时） 600

反应离子刻蚀系统 无LoadLock 刻蚀 刻蚀、去胶 600（元/时） 360（元/时） 1200

反应离子刻蚀系统LoadLock 刻蚀 刻蚀、去胶 2000（元/时） 1200（元/时） 1200

电感耦合等离子体刻蚀系统LoadLock PlasmaPro System100/1 ICP180 刻蚀 刻蚀、去胶 2000（元/时） 1200（元/时） 1200

电感耦合等离子体化学气相沉积系统（ICP-CVD）LoadLockPlasmaPro System100/1 HDPECVD 180 材料制备 SiN，SiO2等 1200（元/时） 720（元/时） 1200

化学气相沉积 无LoadLock PECVD-601 材料制备 SiN，SiO2等 600（元/时） 360（元/时） 800

化学气相沉积LoadLock 材料制备 SiN，SiO2等 1000（元/时） 600（元/时） 1000

电子束与电阻蒸发设备无LoadLock DZS-500型 材料制备 Ti、Cr、Al等贵金属另计 600（元/时） 360（元/时） 1500 Au/Pt 40元/10nm

真空退火炉无LoadLock 8英寸 VTS-25A 材料制备 样品处理 800（元/时） 480（元/时） 800

原子层沉积系统ALD 材料制备 Al，Ti等，Hf源另计 600（元/时） 360（元/时） 1000 HfO2： 25元/1nm

X射线反射衍射仪 Delta-X 表征 晶体结构 1200（元/时） 720（元/时） 1200

物理学院教学用XRD 表征 晶体结构 1200（元/时） 720（元/时） 1200

低温磁场探针台 MF-CRYOX80 表征 电学磁学测试 1200（元/时） 720（元/时） 1200

AFM原子力显微镜 multimode 8 表征 形貌 600（元/时） 360（元/时） 600

大视场光学显微镜 DXS500 表征 形貌 600（元/时） 360（元/时） 600

拉曼系统 IHR550 表征 光学 600（元/时） 360（元/时） 600

NanoMOKE磁光克尔系统 NanoMOKE 3 表征 磁学测试 600（元/时） 360（元/时） 600

匀胶旋涂仪+热板 WS-650Mz-8NPPB 材料制备 包含在光刻机费用里 包含在光刻机费用里 300 半小时为计量单位，光刻胶按ml折算

湿法清洗台 SFQ-400系列清洗机 材料制备 600（元/时） 360（元/时） 300 化学品另计

氧等离子体去胶机 Q150 刻蚀 600（元/时） 360（元/时） 300 半小时为计量单位

紫外臭氧清洗机UVO PSDP-UV8 测试 电学磁学测试 600（元/时） 360（元/时） 300 半小时为计量单位

校内价格是收费标准六折

微纳公共平台收费标准



附 1 物理所微纳加工实验室收费标谁 

 

  



附 2 北京大学量子材料科学中心微纳加工实验室收费标准与收费办法 

 

仪器名称 校内用户 校外用户 说明 培训费 

Helios 600i 

FIB/SEM 

双束显微

镜   

FIB  1200 元/小时 1600 元/小时   1300 元 

EBL  

1000 元/小时 1400 元/小时 

自备电子束胶、显影液、定影液；或付费

领取。   

1100 元 

EDS   1100 元 

SEM    700 元 

NXQ4006 

紫外光刻机  

800 元/小时 1200 元/小时 自备光刻掩模版；光刻胶、涂胶机、热板

不另计费。 

600 元 

LJ-TH400 

热蒸发镀膜机 

200 元/小时 400 元/小时 以上仅为机时费，材料费另计。 600 元 

LJ-E400L 

电子束蒸镀系统 

300 元/小时 500 元/小时 以上仅为机时费，材料费另计。23:00-8:00

期间下浮 100 元/小时。 

600 元 

MSP-3200 

磁控溅射镀膜机 

200 元/小时 400 元/小时 以上仅为机时费，材料费另计。 600 元 

ME-3A 

反应离子刻蚀机 

200 元/小时 400 元/小时   100 元 

LKJ-1D-100 

离子束刻蚀系统 

200 元/小时 400 元/小时   100 元 

Dimension Icon 

原子力显微镜 

300 元/小时 600 元/小时 以上仅为机时费，探针费用另计。 600 元 

P-6 

表面形貌仪 

200 元/小时 400 元/小时   100 元 

RTP600xp 

快速退火炉 

200 元/小时 400 元/小时   100 元 



UV-1 

紫外线-臭氧清洗机 

200 元/小时 400 元/小时   100 元 

7476D 

引线键合仪 

200 元/小时 400 元/小时   100 元 

UNITEK 250DP 

点焊机 

120 元/小时 240 元/小时   100 元 

BX51 

光学显微镜 

100 元/小时 200 元/小时   100 元 

UL1000Fab 

氦质谱检漏仪 

1200 元/天 

or 120 元/小

时 

1600 元/天 

or 160 元/小

时 

可移动式，如需推至用户实验室使用，仅

限物理学院大楼内。  

100 元 

MS-20B 

皮秒激光加工系统 

400 元/小时 800 元/小时   600 元 



附 3 清华大学微纳平台仪器收费标准 

 

 

 



附 4 苏州纳米所微纳平台仪器收费标准 

 

  

 

 

 



  

 

 

 




